
 
 

序

號 
專利名稱 

學校

編號 
國別 

專利

類型 
專利號數 專利起始日 專利截止日 

讓與 

公告日期 

1 熱輻射溫度量測系統 266 台灣 發明 I691709 2020/04/21 2039/01/29 
2025/10/23- 

2026/01/23 

2 虛擬實境教學系統 286 台灣 發明 I726447 2021/05/01 2039/10/15 
2025/10/23- 

2026/01/23 

3 

SPINDLE CONTROL 

SYSTEM FOR AMILLING 

MACHINE(共有專利) 

共有

1 
美國 發明 

US87709

01B2 
2011/5/18 2033/03/07 

2025/12/26- 

2026/03/26 

4 

THERMAL 

COMPENSATION SYSTEM 

FOR AMILLING 

MACHINE(共有專利) 

共有

2 
美國 發明 

US88452

47B2 
2011/6/28 2033/05/04 

2025/12/26- 

2026/03/26 

5 

DEFLECTION 

CORRECTION SYSTEM 

FOR AMILLING 

MACHINE(共有專利) 

共有

3 
美國 發明 

US87643

57B2 
2011/6/14 2033/10/10 

2025/12/26- 

2026/03/26 

 
 

 
 
 
 
 
 


